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Informacje o niniejszym dokumencie Memosens COS81D

1 Informacje o niniejszym dokumencie

1.1 Ostrzezenia

Struktura informacji

Funkcja

A\ NEBEZPIECZENSTWO

Przyczyny (/konsekwencje)
Konsekwencje nieprzestrzegania
(jesli dotyczy)

» Dziatania naprawcze

Ostrzega przed niebezpieczng sytuacja.
Zaniechanie unikania niebezpiecznych sytuacji moze doprowadzié
dogmierci lub powaznych obrazen.

A\ OSTRZEZENIE
Przyczyny (/konsekwencje)
Konsekwencje nieprzestrzegania
(jesli dotyczy)

» Drziatania naprawcze

Ostrzega przed niebezpieczng sytuacja.
Zaniechanie unikania niebezpiecznych sytuacji moze doprowadzié
dodmierci lub powaznych obrazen.

A\ PRZESTROGA
Przyczyny (/konsekwencje)
Konsekwencje nieprzestrzegania
(jesli dotyczy)

» Drziatania naprawcze

Ostrzega przed niebezpieczng sytuacja.
Niemoznos¢ unikniecia tej sytuacji moze spowodowac érednie lub powazne
uszkodzenia ciata.

NOTYFIKACJA

Przyczyna/sytuacja
Konsekwencje nieprzestrzegania
(jesli dotyczy)

» Drziatanie/uwaga

Ten symbol informuje o sytuacjach, ktére moga spowodowac uszkodzenie
mienia.

1.2 Symbole

Ikona Znaczenie

a Dodatkowe informacje, wskazowki
¥} Dozwolone lub zalecane
Niedozwolone lub niezalecane
Odsytacz do dokumentacji przyrzadu
Odsytacz do strony

e Odsytacz do rysunku

- Wynik kroku

Endress+Hauser



Memosens COS81D

Podstawowe wskazowki bezpieczeristwa

Endress+Hauser

2 Podstawowe wskazdéwki bezpieczenstwa

2.1 Wymagania dotyczace personelu

= Montaz mechaniczny, podlaczenie elektryczne, uruchomienie i konserwacja urzadzenia
moga by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowany personel techniczny.

= Personel techniczny musi posiada¢ zezwolenie operatora zaktadu na wykonywanie
okreslonych czynnodci.

= Podlaczenie elektryczne moze by¢ wykonywane wylacznie przez elektryka.

= Personel ten jest zobowiazany do uwaznego zapoznania sie z niniejsza instrukcjg obstugi
oraz do przestrzegania zawartych w niej zalecen.

= Awarie punktu pomiarowego mogg by¢ naprawiane wytgcznie przez upowazniony i
przeszkolony personel.

ﬂ Naprawy nie opisane w niniejszej instrukcji moga by¢ wykonywane wytgcznie w
zaktadzie produkcyjnym lub przez serwis Endress+Hauser.

2.2 Przeznaczenie urzadzenia

Czujnik jest przeznaczony do cigglego pomiaru stezenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i
roztworach wodnych oraz do ciggtego pomiaru stezenia tlenu w gazach.

Czujnik jest szczegolnie przydatny do stosowania w nastepujgcych dziedzinach:
= Monitorowanie konserwacji gazem obojetnym w przemysle spozywczym

= Monitorowanie, pomiar i regulacja zawartosci tlenu w procesach chemicznych
s Sterowanie procesami fermentacji

NOTYFIKACJA

Rozpuszczalniki zawierajace halogenki, ketony i toluen

Rozpuszczalniki zawierajgce halogenki (DCM, chloroform), ketony (np. aceton, pentanon) i
toluen wywotujg efekt czutosci skrosnej, zanizajg wartosci mierzone, w najgorszym
przypadku powodujg uszkodzenie czujnikal

» Nalezy stosowaé czujnik tylko dla mediéw wolnych od halogenkéw, ketonéw i toluenu.

Dla cyfrowej bezkontaktowej transmisji danych, czujnik nalezy podtgczy¢ do wejscia
cyfrowego przetwornika Liquiline za pomoca przewodu pomiarowego CYK10.

Uzytkowanie przyrzadu w sposob inny, niz opisany w niniejszej instrukcji, stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa oséb oraz uktadu pomiarowego i z tego powodu jest
niedopuszczalne.

Producent nie bierze Zadnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niewtasciwym
zastosowaniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

2.3 Bezpieczenstwo pracy

Uzytkownik zobowigzany jest do przestrzegania nastepujgcych wytycznych warunkujgcych
bezpieczenstwo:

= Wskazowki montazowe

= [okalne normy i przepisy

= Przepisy dotyczace ochrony przeciwwybuchowej

Kompatybilnosé elektromagnetyczna

= Przyrzad zostat przetestowany pod katem kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie
z aktualnymi normami europejskimi obowigzujgcymi dla zastosowan przemystowych.

= Deklarowana kompatybilno$¢ elektromagnetyczna odnosi sie wytgcznie do przyrzadu,
ktory zostat podtgczony zgodnie z niniejszg instrukcjg obstugi.



Podstawowe wskazowki bezpieczenistwa Memosens COS81D

2.4 Bezpieczenstwo uzytkowania

Przed uruchomieniem punktu pomiarowego:
1. Sprawdzi¢, czy wszystkie potgczenia sg poprawne.

2. Nalezy sprawdzi¢, czy przewody elektryczne i podtgczenia wezy gietkich nie sg
uszkodzone.

3. Nie uruchamiac urzadzen uszkodzonych i zabezpieczy¢ je przed przypadkowym
uruchomieniem.

4. Oznaczy¢ uszkodzone produkty jako wadliwe.

Podczas pracy:

» Jedli uszkodzenia nie mozna usunac¢:
nalezy wylaczy¢ urzadzenie z obstugi i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przypadkowego
uruchomienia.

2.5 Bezpieczenstwo produktu

2.5.1 Zaawansowanie techniczne

Przyrzad zostat skonstruowany i przetestowany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy
technicznej i opuscit zaktad producenta w stanie gwarantujacym bezpieczng i niezawodna
eksploatacje. Uwzgledniono odpowiednie przepisy i normy obowigzujace w Europie.

2.5.2  Wyposazenie elektryczne w strefach zagrozonych wybuchem

ATEX I 1G / IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uktad bezpiecznych potgczen indukeyjnych w technice Memosens zawiera:

® Oxymax COS81D czujnik tlenu rozpuszczonego i
= specjalny przewdd pomiarowy CYK10/CYK20

= Certyfikowany czujnik tlenu Oxymax COS81D, w potgczeniu z przewodem pomiarowym
CYK10, wolno podtaczac tylko do certyfikowanych, iskrobezpiecznych, obwodow
cyfrowych przetwornika Liquiline M CM42. Podlgczenie elektryczne nalezy wykona¢
zgodnie z schematem podtgczeniowym przetwornika.

= Czujniki tlenu do stosowania w obszarach Ex posiadajg przewodzacy pierscien
uszczelniajgcy. Korpus metalowy czujnika jest podtgczony elektrycznie do przewodzacego
punktu montazowego (np. armatura montazowa) przy pomocy przewodzgcego
pierscienia uszczelniajgcego.

= Nalezy wykona¢ odpowiednie czynnos$ci w celu podigczenia armatury lub punktu
montazowego do uziemienia roboczego zgodnie ze wskazéwkami Ex.

= Czujnika nie wolno stosowac w procesach wytwarzajgcych duze tadunki elektrostatyczne.
Nalezy unika¢ dziatania silnych strumieni par i pytéw na gtowice wtykowe.

= Czujniki cyfrowe w wersji Ex w technologii Memosens sg oznaczone na gtowicy wtykowej
pomaranczowo-czerwonym pierscieniem.

= Dopuszczalna dtugosc przewodu miedzy glowicg a przetwornikiem pomiarowym wynosi
maks. 100 m.

= Podczas eksploatacji przyrzagdéw i czujnikéw obowigzkowe jest zachowanie petnej
zgodno$ci z przepisami dotyczacymi instalacji elektrycznych w obszarach ryzyka (PN-
EN60079-14).

CSA C/USIS NICL. 1 Div 1&2 GP A-D

XA01687C/07/PL
Zwrdéci¢ uwage na rysunki kontrolne.

6 Endress+Hauser
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Podstawowe wskazowki bezpieczeristwa
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Klasy temperaturowe ATEX, IECEx, CSA i NEPSI

ATEX I 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

Typ

Temperatura medium T, w Klasie temperatury (T,)

COS81D - BA****13

-10°C < Ta < 130 °C (T3)
-10°C < Ta < 120 °C (T4)
-10°C < Ta< 70°C (T6)

COS81D - BA****33

0°C<Ta<130°C(T3)
0°C<Ta<120°C (T4)
0°C<Ta<70°C(T6)

IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

Typ

Temperatura medium T, w klasie temperatury (T,)

COS81D - [A****13

-10°C<Ta<130°C(T3)
-10°C<Ta<120°C (T4)
-10°C<Ta< 70°C (T6)

COS81D - [A****33

0°C < Ta< 130°C (T3)
0°C < Ta< 120°C (T4)
0°C <Ta<70°C (T6)

CSA C/USISNICL 1 Div 1&2 GP A-D

Typ

Temperatura medium T, w klasie temperatury (T,)

COS81D -C3****13

-10°C < Ta < 130°C (T3)
-10°C < Ta < 120°C (T4)
-10°C < Ta < 70°C (T6)

COS81D - C3****33

0°C < Ta< 130°C (T3)
0°C<Ta< 120°C (T4)
0°C < Ta< 70°C (T6)

NEPSI Ex ia lIC T3/T4/T6 Ga

Typ

Temperatura medium T, w klasie temperatury (T,)

COS81D - NA****13

-10°C < Ta < 130 °C (T3)
-10°C < Ta < 120 °C (T4)
-10°C < Ta < 70 °C (T6)

COS81D - NA****33

0°C<Ta<130°C(T3)
0°C<Ta<120°C(T4)
0°C<Ta<70°C(T6)




Opis przyrzadu, zasada pomiaru Memosens COS81D

3 Opis przyrzadu, zasada pomiaru

3.1 Zasada pomiaru optycznego

Budowa czujnika

Czasteczki substancji wrazliwej na obecnos¢ tlenu (tzw. markery) wbudowane sg w
warstwe czynng optycznie (warstwe fluorescencyjng).

Warstwy: fluorescencyjna, izolacyjna i pokrywajaca sg naniesione jedna na drugiej na
nos$niku. Warstwa pokrywajgca ma bezposredni kontakt z medium.

Optyka czujnika skierowana jest na wewnetrzng powierzchnie warstwy fluorescencyjnej.

Pomiar metoda wygaszania fluorescencji

Po zanurzeniu czujnika w medium bardzo szybko wytwarza sie stan réwnowagi pomiedzy
ci$nieniem czgstkowym tlenu w medium i w warstwie fluorescencyjnej.

1. Ukfad optyczny czujnika wysyta impulsy swiatta pomaranczowego do warstwy
fluorescencyjnej.

2. '"Odpowiedzig" markeréw (czasteczek substancji fluoryzujacej) jest wygaszenie i emisja
impulséw ciemnegoczerwonego $wiatla.

-~ (zas wygaszania oraz natezenie sygnatéw odbieranych w odpowiedzi zalezy
bezposrednio od stezenia i ci$nienia czgstkowego tlenu rozpuszczonego w
badanym medium.

Jezeli medium nie zawiera tlenu, czas relaksacji czujnika (czas wygaszania fluorescencji)
jest dtugi, a sygnat bardzo intensywny.

Czasteczki tlenu "thumig" dziatanie czasteczek substancji fluoryzujgcej. W efekcie powodujg
skrdcenie czasu zaniku oraz ostabienie natezenia sygnatow emitowanych w odpowiedzi.
Wynik pomiaru

» Czujnik wyznacza wynik pomiaru na podstawie intensywnosci sygnatu i czasu
wygaszania za pomocg réwnania Stern-Volmera.

Czujnik dostarcza wartosci mierzone temperatury i ciSnienia czgstkowego, jak rowniez
warto$¢ surowg. Uzyskana warto$¢ odpowiada czasowi wygaszania fluorescencji i wynosi
okoto 14 ps w powietrzu i okoto 56 ps w medium beztlenowym.
Aby zapewnic¢ optymalne wyniki pomiaru

1. Podczas kalibracji nalezy wprowadzi¢ do przetwornika warto$¢ ci$nienia powietrza.

2. W przypadku mediéw solankowych
wprowadzi¢ zasolenie.

3. Do pomiaréw w jednostkach %Vol lub %SAT
wprowadzi¢ tez biezgcg wartos¢ ci$nienia roboczego w trybie pomiarowym.

Instrukcja obstugi przetwornika, np. BA01245C do Liquiline CM44x/R lub CM44P.

8 Endress+Hauser



Memosens COS81D Opis przyrzadu, zasada pomiaru

3.2 Budowa czujnika

A0027181

1 C0S81D

1 Glowica przytqczeniowaMemosens z blokiem 5 Nasadka gazoprzepuszczalna
2 optyki 6 Falowéd optyczny z czujnikiem temperatury
3 Piersciert oporowy 7 Uszczelnienie procesowe 10.77 x 2.62 mm
4 Korpus czujnika 8 Przytqcze technologiczne Pg 13.5

O-ring korpusu czujnika

3.3 Technologia Memosens

Czujniki z protokotem Memosens majg wbudowany modut elektroniki, ktéra umozliwia
pamietanie danych kalibracyjnych oraz innych informacji. Po zainstalowaniu czujnika, jego
dane sg automatycznie przesytane do przetwornika i wykorzystywane do obliczania
aktualnej wartosci pomiarowe;j.

» Dane te mozna wywotac przez menu DIAG.

Wewnetrzna pamie¢ czujnikéw cyfrowych umozliwia przechowywanie danych uktadu
pomiarowego w czujniku. 53 to nastepujgce dane:
= Dane producenta

= Numer seryjny

= Kod zaméwieniowy

= Data produkgji
= Dane kalibracyjne

= Data kalibracji

= Wartosci kalibracyjne

= Liczba kalibracji

= Numer seryjny przetwornika uzywanego do wykonania ostatniej kalibracji
= Parametry robocze

= Zakres temperatury aplikacji

= Data pierwszego uruchomienia

= Czas pracy w skrajnie trudnych warunkach

3.4 Nasadka gazoprzepuszczalna

Tlen rozpuszczony w medium dyfunduje do warstwy fluorescencyjnej nakretki pomiarowe;j.
Nie ma wymagan co do przeptywu medium, poniewaz podczas pomiaru tlen nie jest
zuzywany. Przeptyw medium pozwala uzyska¢ krétszy czas odpowiedzi uktadu
pomiarowego oraz bardziej reprezentatywng warto$¢ mierzong w poréwnaniu do pomiaru
w medium w stanie statycznym.

Nakretka pomiarowa przepuszcza wylacznie gazy rozpuszczone w medium. Inne
rozpuszczone substancje, znajdujgce sie w stanie cieklym np. substancje jonowe, nie bedg
przenikaty przez membrane. W zwigzku z tym, przewodno$¢ medium nie ma wptywu na
sygnat pomiarowy.

Endress+Hauser 9



Opis przyrzadu, zasada pomiaru Memosens COS81D

3.5 Czas ustalania

Metoda pomiaru zastosowana w czujniku jest zalezna od temperatury. Z tego wzgledu,
podczas uruchamiania przyrzadu temperatura czujnika i medium powinny by¢ wyréwnane.
Wiarygodny pomiar uzyskuje sie po ustabilizowaniu sie temperatury.

W przypadku mediéw wodnych zwykle temperatury wyréwnuja sie bardzo szybko.
Wyréwnanie temperatur w mediach gazowych moze trwa¢ kilka minut.

10 Endress+Hauser



Memosens COS81D Odbiér dostawy i identyfikacja produktu

4 Odbiodr dostawy i identyfikacja produktu

4.1 Odbioér dostawy

1. Sprawdzi¢, czy opakowanie nie jest uszkodzone.

-~ Powiadomi¢ dostawce o wszelkich uszkodzeniach opakowania.
Zatrzymacé opakowanie, dopoki wszelkie zwigzane z tym sprawy nie zostang
rozstrzygniete.

2. Sprawdzi¢, czy zawarto$¢ nie ulegta uszkodzeniu.

-~ Powiadomi¢ dostawce o wszelkich uszkodzeniach zawartosci.
Zachowac uszkodzone towary do czasu rozwigzania problemu.

3. Sprawdzi¢, czy dostawa jest kompletna i niczego nie brakuje.
t Poréwnaé dokumenty wysytkowe z zamdwieniem.

4. Zapakowac przyrzad w taki sposob, aby byt odpowiednio zabezpieczony przed
uderzeniami i wilgocig na czas przechowywania i transportu.

L~ Najlepszg ochrone zapewnia oryginalne opakowanie.
Upewnic¢ sie, Zze warunki otoczenia sg zgodne z wymaganiami.

W razie watpliwosci, prosimy o kontakt z dostawcg lub lokalnym biurem sprzedazy
Endress+Hauser.

4.2 Identyfikacja produktu

4.2.1 Tabliczka znamionowa

Na tabliczce znamionowej podane sg nastepujace informacje o przyrzadzie:
= Dane producenta

= Kod zamdwieniowy

= Rozszerzony kod zamoéwieniowy

= Numer seryjny

= [Informacje i ostrzezenia dotyczgce bezpieczenistwa

» Nalezy poréwnac dane na tabliczce znamionowej z zamdwieniem.

4.2.2  ldentyfikacja produktu

Strona produktowa

www.endress.com/cos81d

Interpretacja kodu zaméwieniowego przyrzadu

Kod zamowieniowy oraz numer seryjny przyrzadu jest zlokalizowany w nastepujgcych
miejscach:
= Na tabliczce znamionowej
= W dokumentach przewozowych
Dostep do szczegdétowych informacji o przyrzadzie
1. Otworzy¢ strone internetowg produktu.

2. W gornej czedci strony nalezy kliknaé link Oprogramowanie narzedziowe.
L~ Pojawi sie dodatkowy pasek boczny.

3. Wybra¢ Narzedzia online a nastepnie Sprawdz charakterystyke przyrzadu.
L~ Spowoduje to otwarcie nowego okna.

Endress+Hauser 11



Odbiér dostawy i identyfikacja produktu

Memosens COS81D

12

4. Wprowadzi¢ kod zamoéwienia z tabliczki znamionowej do pola wyszukiwania.

Nastepnie wybra¢ Show details.

L~ Zostang wyswietlone szczegdtowe informacje o kazdej pozycji (wybranej opcji)

kodu zamowienia.

Adres producenta

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24
D-70839 Gerlingen

4.3 Zakres dostawy

Zakres dostawy czujnika
= Czujnik tlenu z nasadka zabezpieczajgcg podczas transportu
= Skrocona instrukeja obstugi

Zakres dostawy zestawu serwisowego Memosens COV81:
= Nasadka gazoprzepuszczalna

= Narzedzie do montazu pierscienia O-ring

= Chusteczki do czyszczenia optyki

» O-ringi

4.4 Certyfikaty i dopuszczenia

441  Deklaracja zgodnosci

Wyréb spetnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich. Jest on zgodny z
wymogami prawnymi dyrektyw UE. Producent potwierdza wykonanie testéw przyrzadu z

wynikiem pozytywnym poprzez umieszczenie na nim znaku C€.

4.4.2  Dopuszczenia Ex

Wersja COS81D-BA
ATEXII 1G Exia lIC T3/T4/T6 Ga

Wersja COS81D-1A
[ECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

Wersja COS81D-C3
CSA C/USISNICL 1 Div 1&2 GP A-D

Wersja COS81D-NA
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

443  Jednostka certyfikujaca

DEKRA EXAM GmbH
Bochum

4.44  Certyfikaty materialow

Deklaracja producenta zgodnosci z wymogami FDA

Deklaracja producenta o zgodnosci zastosowanych materiatow z wymogami FDA.

Endress+Hauser
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Przyrzad Certyfikat FDA dla

COS81D-******%] 0O-ringi, uszczelnienia procesowe, warstwa nasadki w kontakcie z medium

ﬂ Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrozonych wybuchem

Dla aplikacji FDA, nalezy stosowa¢ dodatkowe, zgodne z FDA uszczelnienie (np.
CPA442) wymagane do rozdzielenia procesu od strefy EX (zagrozonej wybuchem).
Nalezy zapewnic¢ wystarczajgcg separacje przytgcza procesowego od zigczki EX.

Swiadectwo materiatowe

Swiadectwo badan 3.1 zgodne z normg EN10204 jest dostarczane zaleznosci od wersji
przyrzadu (- Tworzenie kodu zamoéwieniowego na stronie produktu).

445 EHEDG

Tylko COS81D-******1*

Spetnia kryteria EHEDG dla aplikacji higienicznych

= Uniwersytet Techniczny w Monachium, Centrum badawcze przemystu piwowarskiego i
jakosci zywnosci, Freising-Weihenstephan

= Typ certyfikatu: Typ EL Klasa I

446  ASME BPE-2016
Wykonanie zgodne z kryteriami ASME (American Society of Mechanical Engineers)

4.47 1935/2004 - dobra praktyka wytwarzania (GMP)
Spetnia wymagania przepiséw (EC) Nr. 1935/2004

448  Test reaktywnosci biologicznej

Certyfikat reaktywnosci biologicznej wg USP (United States Pharmacopeia) cze$é <87> i
czes$¢ <88> klasa VI ze swiadectwem identyfikacji materiatéw w kontakcie z medium (O-
ringi, warstwa nasadki w kontakcie z medium).
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5 Montaz

5.1 Zalecenia montazowe

5.1.1  Pozycja pracy

COS81D-**C*** (nasadka w ksztalcie litery "C")

A0034708
2 Kgt odchylenia pozycji montazowej COS81D-****C*** (nasadka gazoprzepuszczalna w ksztatcie litery "C")
Czujnik mozna zainstalowac w dowolnym potozeniu (0 ... 360°).

COS81D-****U*** (nasadka w ksztalcie litery "U")

A0027186
® 3 Kgt odchylenia pozycji montazowej COS81D-****U*** (nasadka gazoprzepuszczalna w ksztatcie litery
"U")
MM Zalecany kqt odchylenia pozycji montazowej od poziomu

Czujnik mozna zainstalowac w zakresie O ... 180° od pionu w armaturze, na stojaku lub
odpowiednim przytgczu procesowym. Zalecany kat pozycji montazowej: O ... 45° lub 135 ...
180° zapobiega gromadzeniu sie pecherzykéw powietrza. Dla katéw odchylenia od pionu
45 ... 135° pecherzyki powietrza na membranie (wrazliwej na obecnos¢ tlenu) moga
zawyzac warto$¢ mierzona.

Endress+Hauser
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Katy odchylenia pozycji montazowej inne od wymienionych nie sg dopuszczone. Dla
unikniecia osadéw i kondensacji na membranie, nie montowac¢ COS81D-****U ***vw
pozycji odwrocone;j.

Przestrzegac zalecen dotyczgcych montazu czujnika, podanych w instrukeji obstugi
stosowanej armatury.

5.1.2  Miejsce montazu
1. Wybra¢ odpowiednie miejsce montazu umozliwiajgce tatwy dostep serwisowy.

2. Upewnic sie, ze stojaki pionowe i armatura stanowig pewng i odporng na drgania
konstrukcje montazows.

3. Wybraé miejsce montazu w ktérym wystepuje typowe (reprezentatywne) dla danej
aplikacji stezenie tlenu.

5.2 Montaz czujnika

5.2.1  Uklad pomiarowy

Kompletny uktad pomiarowy zawiera co najmniej:

= Czujnik tlenu Memosens COS81D

= Przewo6d pomiarowy CYK10

» Przetwornik, np. Liquiline CM42, Liquiline CM44x/R, Liquiline CM44P, Liquiline
Compact CM72/82

» Opcjonalnie: armatura, np. stata armatura montazowa CPA442, armatura przeptywowa ,
lub armatura wysuwalna CPA875

Endress+Hauser 15
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AD029064

®

4 Przyktad uktadu pomiarowego z COS81D

Armatura wysuwalna CPA875

Liquiline CM42 - przetwornik pomiarowy
Przewéd pomiarowy CYK10

Memosens COS81D - cyfrowy czujnik tlenu

W N =

5.2.2  Montaz w punkcie pomiarowym

Czujnik nalezy zamontowac w odpowiedniej armaturze (w zaleznosci od aplikacji).

A\ OSTRZEZENIE

Napiecie elektryczne

Nie dotyka¢ metalowych cze$ci nieuziemionych urzadzen, poniewaz w warunkach

awaryjnych moze sie na nich pojawi¢ niebezpieczne napiecie!

» Przy stosowaniu metalowej armatury lub przewodzgcych elementéw montazowych
nalezy przestrzegac¢ lokalnych przepiséw bezpieczenstwa dotyczgcych uziemienia tych
czesci.

Aby wykona¢ catkowity montaz punktu pomiarowego, nalezy postepowac zgodnie z

nastepujacg procedurg:

1. Zamontowac armature wysuwalng lub przeptywowg (jesli jest uzywana) w linii
procesowej.

2. Podiaczyc zasilanie w wode do przytaczy ptukania (jesli jest uzywana armatura z
funkcjg czyszczenia).

3. Zamontowac i podigczy¢ czujnik tlenu.

16 Endress+Hauser
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NOTYFIKACJA

Btedny montaz

Przerwanie obwodu, utrata czujnika z powodu odtgczenia przewodu, odkrecenie nasadki

gazoprzepuszczalnej

» Czujnika nie mozna zawiesza¢ na przewodzie.

» Wkreci¢ czujnik do armatury, zwracajgc uwage, aby nie poskreca¢ przewodu.

» Podczas montazu i demontazu podtrzymywaé korpus czujnika. Obraca¢ na
zmontowanym zigczu wytacznie za pomoca nakretki szesciokatnej. W przeciwnym
razie moze nastapic niezamierzone wykrecenie nasadki gazoprzepuszczalnej. Moze ona
pozosta¢ w armaturze lub poptyng¢ z medium.

» Unika¢ nadmiernego naprezania przewodu (np. w wyniku szarpniec).

» Wybrac¢ odpowiednie miejsce montazu umozliwiajgce tatwy dostep i péZniejsze
kalibracje.

» Przestrzegac zalecen dotyczacych montazu czujnika, podanych w instrukeji obstugi
stosowanej armatury.

5.3 Przykladowe sposoby montazu

5.3.1 Stala armatura montazowa CPA442

Stata armatura montazowa CPA442 umozliwia tatwe przystosowanie do prawie wszystkich
przytaczy procesowych od kroécow Ingold do przytaczy Varivent do Triclamp. Ten typ
montazu nadaje sie dla zbiornikéw i duzych rurociggéw. Jest to najprostszy sposob, aby
czujnik osiggnat zagdang gtebokos¢ zanurzenia w medium.

5.3.2  Armatura przeplywowa

Armatura przeptywowa CYA680

Armatura przeptywowa jest dostepna w wielu wersjach materiatowych i $rednicach
nominalnych. Zabudowa na rurach poziomych jak i pionowych.

11—

A0032284-PL

5 Armatura przeptywowa CYA680

1 Armatura
2 Wbudowany czujnik
3 Wbudowany czujnik

Armatura przeptywowa stosowana w uzdatnianiu wody i zastosowaniach
procesowych

Armatura kompaktowa ze stali nierdzewnej z mozliwoscig obstugi czujnika 12 mm o
dtugosci 120 mm. Dzieki podtgczeniom 6-mm armatura ma matg objetosc prébki, jest

17



Montaz

Memosens COS81D

18

szczegblnie przydatna do pomiaru tlenu sladowego w uzdatnianiu wody i wody zasilajgcej
kociot. Medium jest wprowadzane od dotu.

A0014081

6 Armatura przeptywowa

1 Zamontowany czujnik

2 Dren (tranzystor ISFET)

3 Uchwyty nascienne (zacisk D29)
4 Doptyw

5.3.3  Armatura wysuwalna (CPA875 lub CPA450)

Armatura przeznaczona jest do montazu czujnikéw w zbiornikach i rurociggach.
Wymagane sa odpowiednie krééce montazowe.

Armature nalezy montowac w miejscach w ktérych przeptyw jest staty. Minimalna $rednia
rurociggu to DN 80.

Detail A, rotated 90°
(side view)

Detail A,
(top view)

A0032283-PL
7 Dozwolone i niedozwolone miejsca montazu armatury wysuwalnej z zabudowanym czujnikiem

1 Rura wznoszqca, najlepsze miejsce
2 Montaz czujnika nasadkq w dot na poziomym odcinku rurociggu: niedopuszczalna pozycja z uwagi na

tworzenie sie poduszki powietrznej i piany

3 Montaz na poziomym odcinku rurociggu: opcja mozliwa w zakresie dopuszczalnych kqtéw odchylenia pozycji
montazowej (w zaleznosci od wersji czujnika)

4 Montaz z gtowicq skierowang w dét, dozwolony tylko w potqczeniu z nakretkqg pomiarowq "C"

5 Rura opadajqca, niedozwolone miejsce montazu

Endress+Hauser
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NOTYFIKACJA

Czujnik nie zawsze jest zanurzony w medium, osad, instalacja z glowica skierowana w

gore

Kazdy z tych czynnikéw moze powodowaé btedy pomiarowe!

» Armatury nie nalezy montowac¢ w miejscach, gdzie mogg powstawac poduszki
powietrzne lub piana.

» Unikac¢ miejsc sprzyjajacych osadom i/lub w regularnych odstepach czasu usuwac je z
nasadki gazoprzepuszczalne;j.

» Nie montowac czujnika COS81D-****U (

nasadka w ksztatcie "U") w pozycji odwrdcone;j.

5.4 Kontrola po wykonaniu montazu
1. Czy czujnik lub kabel nie sg uszkodzone?
2. (Czy pozycja montazowa jest odpowiednia?

3. Czy czujnik jest zamontowany w armaturze oraz czy nie jest podwieszony na
przewodzie?

4. Zabezpieczy¢ czujnik przed wilgocig przy pomocy nasadki ochronnej zamontowane;
na armaturze zanurzeniowej.
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6 Podlaczenie elektryczne

A\ OSTRZEZENIE

Urzadzenie jest pod napieciem!

Niewtasciwe podiaczenie moze spowodowac uszkodzenia ciata lub $mier¢!

» Podlaczenie elektryczne moze by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowanego
elektryka.

» Elektryk instalator jest zobowigzany przeczytac ze zrozumieniem niniejsza instrukcje
obstugi i przestrzega¢ zawartych w niej zalecen.

» Przed przystapieniem do podlaczania nalezy sprawdzi¢, czy zaden z przewodo6w nie jest
podigczony do Zrédta napiecia.

6.1 Podlaczenie czujnika

Do podigczenia elektrycznego symulatora do przetwornika stuzy przewo6d pomiarowy

CYK10.
GY GND
" Comp—=— A
GN ComA GIRY
WH - %:m
BN +

8 Przewéd pomiarowy CYK10

A0024019

6.2 Zapewnienie stopnia ochrony

Na dostarczonym urzadzeniu mogg zosta¢ wykonane tylko takie potgczenia mechaniczne i
elektryczne, ktoére zostaly opisane w niniejszej instrukcji i s niezbedne do stosowania
zgodnego z przeznaczeniem i zapotrzebowaniem.

» Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu tych prac.

W przeciwnym razie, moze nastgpié¢ utrata oddzielnych typéw ochrony (Stopient ochrony
(IP), bezpieczenstwo elektryczne, kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna EMC) wymaganych
dla danego produktu, np. na skutek zdemontowania pokryw zaciskéw lub odstoniecia/
wypadniecia koncoéwek przewodow.

6.3 Kontrola po wykonaniu podigczen elektrycznych

Stan urzadzen i warunki techniczne Uwagi

Czy czujnik, armatura lub okablowanie nie majg widocznych z | Kontrola wzrokowa
zewnatrz uszkodzen?

Podlaczenie elektryczne Uwagi

Czy podiaczone przewody sa odcigzone i nie sg skrecone?

Czy wszystkie zyly kabli majg wystarczajgcg dtugosé i sa Skontroluj, czy sa poprawnie umocowane w

wiasciwie utozone w zaciskach? zaciskach (poprzez delikatne szarpniecie)

Czy wszystkie zaciski sg odpowiednio dokrecone? Dokreci¢

Czy wszystkie przepusty kablowe sg zamontowane, Jesli przepusty kablowe sg ustawione w

dokrecone i szczelne? plaszczyznie poziomej, upewnic sie, ze petle
kablowe sg ponizej i umozliwiajg sptywanie

Czy wszystkie przepusty kablowe sg skierowane w doét lub sg

: S wody
ustawione w plaszczyZnie poziome;j?

Endress+Hauser



Memosens COS81D

Wzorcowanie i dopasowanie

Endress+Hauser

7 Wzorcowanie i dopasowanie
Czujnik jest kalibrowany fabrycznie i jest gotowy do uzytku natychmiast po podtgczeniu.

Kalibracja lub konfiguracja sg wymagane w nastepujgcych sytuacjach:

® Zmiany powodowane przez warunki procesowe, np. takie jak: czyszczenie chemiczne CIP,
sterylizacja parg SIP i w autoklawach

» Zmiany spowodowane stresem termicznym badz chemicznym (czyszczenie)

ﬂ Procedura zalecana po wymianie nakretki pomiarowej

Najpierw skalibrowa¢ czujnik w punkcie zerowym a nastepnie w obecnosci tlenu.
Mozna réwniez wprowadzi¢ dane z kalibracji z nasadkg bezposrednio do przetwornika
pomiarowego.

Kalibracja i dopasowanie mogg by¢ monitorowane i odnawiane cyklicznie (w typowych
odstepach czasu, okreslonych doswiadczalnie podczas eksploatacji), np. w ramach
monitorowania i nadzoru pracy systemu pomiarowego.

7.1 Rodzaje wzorcowan

Mozliwe rodzaje kalibracji:
= Punkt zerowy
= Kalibracja jednopunktowa w azocie lub zelu beztlenowym COY8
= Reczne wprowadzanie danych
= Kalibracja w tlenie
= Powietrze nasycone para (zalecane)
= Woda nasycona powietrzem
= Powietrze o zmiennej wilgotnosci
= Kalibracja gazem testowym
= Reczne wprowadzanie danych
= Kalibracja prébka
Kalibracja w tlenie
= Skalowanie reaktora fermentacyjnego
= Dopasowanie temperatury

7.2 Wzorcowanie punktu zerowego

Wzorcowanie punktu zerowego nie odgrywa tak duzej roli w przypadku wysokiego
stezenia tlenu. Dla zastosowania tego typu, wzorcowanie punktu zerowego jest wymagane
tylko po wymianie nasadki gazoprzepuszczalnej.

Czujniki sg ciggle doskonalone, jednak czujniki tlenu stosowane do pomiaru w zakresie
wartosci niskich i sladowych nalezy wzorcowaé¢ w punkcie zerowym.

Wzorcowanie punktu zerowego jest utrudnione ze wzgledu na wysokg zawartos¢ tlenu w
medium otaczajgcym, ktorym zwykle jest powietrze. Podczas wzorcowania punktu
zerowego nalezy odcig¢ doptyw tlenu do czujnika.

Do tego celu mozna zastosowac zel beztlenowy:
Zel COY8(~> B 32) wigze tlen i tworzy medium beztlenowe do wzorcowania punktu
zerowego.

Przed wzorcowaniem punktu zerowego czujnika nalezy sprawdzic:
= Czy sygnat z czujnika jest stabilny?
= Czy wySwietlane wskazanie jest prawdopodobne?

1. Jeslisygnat z czujnika jest stabilny:
Wykona¢ wzorcowanie punktu zerowego.

2. W razie koniecznosci:
Przystosowac¢ czujnik do punktu zerowego.
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Metoda referencyjna (wzorcowanie probka punktu zerowego) moze by¢ réwniez
zastosowana, jesli dysponuje sie odpowiednimi naczyniami lub pomiarem referencyjnym.

Jesli wzorcowanie czujnika tlenu zostanie przeprowadzone za wczesnie, moze to
spowodowac niewtasciwe ustawienie punktu zerowego.

Requta praktyczna: przed wzorcowaniem czujnik powinien pracowaé w zelu
beztlenowym co najmniej 0.5 h.

Nalezy stosowac sie do zalecenn dokumentacji dotgczonej do zestawu Zelu
beztlenowego.

7.3 Wzorcowanie w tlenie
1. Wyjaé sonde z medium.
2. Oczysci¢ zewnetrzng powierzchnie czujnika przy uzyciu wilgotnej Sciereczki.

3. Zgodnie z instrukcjg obstugi, pozwoli¢ na okoto 20 min. aklimatyzacje kompensacji
temperaturowej czujnika do otaczajgcego powietrza. W tym czasie na czujnik nie
moga wptywac zaklocenia zewnetrzne (dziatanie $wiatta stonecznego,
przemieszczanie).

4. Po ustabilizowaniu sie warto$ci wskazywanej na wyswietlaczu przetwornika:

Wykonac¢ kalibracje czujnika zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi
przetwornika. Zwroci¢ szczegolng uwage na ustawienia kryteriow stabilnosci
kalibracji i ci$nienia otoczenia.

5. W razie potrzeby:
Wykona¢ ustawienia czujnika.

6. Nastepnie z powrotem umies$ci¢ czujnik w medium.

» Wykonac kalibracje czujnika zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi
przetwornika.

State Ksv i TauO réwnania Stern-Volmer sg wyznaczane na podstawie dwoch punktow
kalibracyjnych (kalibracja w tlenie i kalibracja punktu zerowego). Indeks jakosci
kalibracji jest wskaznikiem jakosci biezgcej kalibracji w odniesieniu do kalibracji
referencyjnej (pierwszej) bez nasadki gazoprzepuszczalnej. W zwigzku z tym,
uruchomi¢ komende Wymienié¢ membrane w menu kalibracji przetwornika przed
pierwszg kalibracjg nakretki pomiarowe;j.

7.4 Przyklady obliczen wartosci wzorcowania

W celu weryfikacji, oczekiwang wartos¢ kalibracyjng (wskazanie przetwornika) mozna
obliczy¢ w sposob przedstawiony w ponizszym przyktadzie (zasolenie wynosi 0).

1. Wyznaczy¢ nastepujace parametry:

= Temperature otoczenia czujnika (temperature powietrza dla 100% pow. rh lub metod
kalibracji Powietrze, temperature wody dla Nasyc. wody pow.- metoda kalibracji)

= Wysoko$é nad poziomem morza

= Ci$nienie powietrza (=wzgledne ci$nienie atmosferyczne odniesione do ci$nienia na
poziomie morza) podczas kalibracji. (Jesli nie mozna okresli¢, przyja¢ 1013 hPa).

2. Wyznaczyc:

= Wartos¢ nasycenia S zgodnie z pierwsza tabela;
= Wspotezynnik wysokosci K zgodnie z tabelg 2
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Tabela 1
T S T S T S T S
['C(°F)] | [mg/l=ppm] || [*C (°F)] | [mg/l=ppm] || [*C (*F)] | [mg/l=ppm] || [*C (°F)] | [mg/l=ppm]
0(32) 14.64 11 (52) 10.99 21(70) 8.90 31 (88) 7.42
1(34) 14.23 12 (54) 10.75 22.(72) 8.73 32 (90) 7.30
2 (36) 13.83 13 (55) 10.51 23 (73) 8.57 33 (91) 7.18
3 (37) 13.45 14 (57) 10.28 24 (75) 8.41 34 (93) 7.06
4 (39) 13.09 15 (59) 10.06 25 (77) 8.25 35 (95) 6.94
5 (41) 12.75 16 (61) 9.85 26 (79) 8.11 36 (97) 6.83
6 (43) 12.42 17 (63) 9.64 27 (81) 7.96 37 (99) 6.72
7 (45) 12.11 18 (64) 9.45 28 (82) 7.82 38 (100) |6.61
8 (46) 11.81 19 (66) 9.26 29 (84) 7.69 39 (102) |6.51
9 (48) 11.53 20 (68) 9.08 30 (86) 7.55 40 (104) |6.41
10 (50) 11.25
Tabela 2
Maksymalna K Maksymaln K Maksymaln K Maksymaln K
wysokosé a wysokosé a wysokosé a wysokosé
pracy pracy pracy pracy
[m (ft)] [m (ft)] [m (ft)] [m (ft)]
0 (0) 1.000 550 (1800) |0.938 1050 (3450) | 0.885 1550 (5090) | 0.834
50 (160) 0.994 600 (1980) |0.932 1100 (3610) | 0.879 1600 (5250) | 0.830
100 (330) 0.988 650 (2130) |0.927 1150 (3770) | 0.874 1650 (5410) | 0.825
150 (490) 0.982 700 (2300) |0.922 1200 (3940) | 0.869 1700 (5580) | 0.820
200 (660) 0.977 750 (2460) |0.916 1250 (4100) | 0.864 1750 (5740) | 0.815
250 (820) 0.971 800 (2620) |0.911 1300 (4270) | 0.859 1800 (5910) | 0.810
300 (980) 0.966 850 (2790) |0.905 1350 (4430) | 0.854 1850 (6070) | 0.805
350 (1150) |0.960 900 (2950) |0.900 1400 (4600) | 0.849 1900 (6230) | 0.801
400 (1320) 0.954 950 (3120) |0.895 1450 (4760) | 0.844 1950 (6400) | 0.796
450 (1480) |0.949 1000 (3300) | 0.890 1500 (4920) | 0.839 2000 (6560) | 0.792
500 (1650) 0.943

3. Obliczy¢ wspoétczynnik L:

wartos¢ wzgledna ci$nienia

atmosferycznego podczas kalibracji

1013 hPa

4. Obliczy¢ wartos¢ kalibracyjng C:

C= S-K-L

23




24

Wzorcowanie i dopasowanie

Memosens COS81D

Przyktad

= Kalibracja w powietrzu o temp. 18 °C, na wysokosci 500 m n.p.m., przy ci$nieniu
powietrza 1009 hPa=1.009 bar

® S=9.45mg/],K=0.943,L=0.996

= Wartosc kalibracyjna C = 8.88 mg/1.

ﬂ Jesli urzadzenie jako mierzong warto$¢ wskazuje bezwzgledne ci$nienie powietrza L
(ci$nienie powietrza zalezne od potozenia) wowczas wspotczynnik K z tabeli nie jest
potrzebny. W ten sposéb wzor przyjmuje postac: C =S - Lyps.

Endress+Hauser
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8 Uruchomienie

Przed pierwszym uruchomieniem upewnic sie:
s Czy czujnik zostat prawidtowo zamontowany
= Podlgczenie elektryczne jest prawidtowe

Jesli armatura jest wyposazona w funkcje automatycznego czyszczenia:

» Sprawdzi¢ czy medium czyszczace (np. woda lub sprezone powietrze) jest prawidtowo
podigczone.

A\ OSTRZEZENIE

Wyciek medium

Ryzyko obrazen spowodowane wysokim ci$nieniem, temperaturg i substancjami

chemicznymil!

» Przed podaniem ci$nienia do systemu czyszczenia podigczonego do armatury, upewnic
sie ze podigczenie jest prawidtowe.

» Armatura moze by¢ stosowana tylko z prawidtowymi i niezawodnymi podtgczeniami do
procesu.

1. W ustawieniach przetwornika pomiarowego, wprowadzi¢ wszystkie ustawienia
parametrow i punktu pomiarowego. Zawierajg one ci$nienie powietrza podczas
kalibracji i przyktadowo pomiar zasolenia.

2. Sprawdzié czy potrzebna jest kalibracja/konfiguracja.
Punkt pomiarowy tlenu jest gotowy do pracy.
ﬂ Po uruchomieniu, czujnik musi by¢ serwisowany w regularnych odstepach czasu, tylko
wtedy moze byé zagwarantowany wiarygodny pomiar.

Instrukcje obstugi dla zastosowanego przetwornika, np. BAO1245C przy stosowaniu
LiquilineCM44x lub CM44xR.

25
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9

» Jesli wystepuje jeden z nastepujgcych problemow:
Sprawdzi¢ uktad pomiarowy w nastepujgcej kolejnosci.

Lokalizacja i usuwanie usterek

Problem

Testowanie

Dziatania

Ciemny wyswietlacz, brak
reakcji czujnika

Czy do przetwornika podtgczone jest
zasilanie?

» Podlaczy¢ zasilanie do przetwornika.

Czy przewod czujnika jest podtgczony
zgodnie ze schematem podigczen?

» Ustanowi¢ prawidtowe potgczenie.

Osad na nasadce gazoprzepuszczalnej?

»  Oczys$¢ czujnik.

Wskazywana warto$¢ jest
zbyt wysoka

Czy czujnik jest skalibrowany /
skonfigurowany?

» Ponownie wykonac kalibracje/
skonfigurowac.
= Podczas kalibracji nalezy
wprowadzi¢ do przetwornika
warto$¢ ci$nienia powietrza.

Czy wskazywana temperatura jest
wyraznie za niska?

» Sprawdzi¢ czujnik, w razie potrzeby
odestac¢ czujnik do naprawy.

Czy uwzgledniono wplyw zasolenia?

» Wprowadzié¢ zasolenie do
przetwornika.

Wskazywana warto$¢ jest
zbyt niska

Czy czujnik jest skalibrowany /
skonfigurowany?

» Ponownie wykona¢ kalibracje/
skonfigurowad.

Czy wskazywana temperatura jest
wyraznie za wysoka?

» Sprawdzi¢ czujnik, w razie potrzeby
odesta¢ czujnik do naprawy.

Czy nasadka z warstwg
fluorescencyjna jest pokryta osadem?

»  Oczys$¢ czujnik.

Wahania wartos$ci
mierzonej

Czy na nasadce gazoprzepuszczalnej
wystepuja pecherzyki powietrza?

1. Zmieni¢ kat odchylenia pozycji
montazowej.

2. W razie potrzeby zmieni¢ nasadke
z nasadki typu "U" na typ "C".

Wskazanie w Vol% lub
%SAT fatszywe.

Ci$nienie medium nie zostato
uwzglednione.

» Wprowadzi¢ ci$nienie medium do
przetwornika.

1. Nalezy zapoznac sie ze wskazéwkami diagnostycznymi zawartymi w instrukeji
obstugi przetwornika.

2. W razie koniecznos$ci sprawdzi¢ przetwornik pomiarowy.

Endress+Hauser
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10 Konserwacja

W celu zapewnienia bezpieczenstwa obstugi oraz niezawodnego dziatania catego uktadu
pomiarowego, konieczne jest wykonywanie w odpowiednim czasie wszystkich
wymaganych prac konserwacyjnych.

NOTYFIKACJA

Skutki dla procesu i sterowania procesem!

» Podczas wykonywania jakichkolwiek prac przy przyrzadzie, nalezy pamietac o
potencjalnym wplywie, jaki moze on miec¢ na system sterowania procesem, bagdz na sam
proces.

» Zuwagina witasne bezpieczenstwo, zawsze nalezy uzywac oryginalnych czesci
zamiennych. Tylko wowczas zapewnione jest prawidlowe dziatanie, doktadnos¢ i
niezawodnos¢ przyrzadu po naprawie.

10.1 Harmonogram konserwacji
Czas miedzyobstugowy zalezy gtéwnie od warunkéw procesowych.

Z praktyki wynikajg nastepujgce requty:

= State warunki pracy, np. w energetyce = dtugi cykl obstugi (1/2 roku)

» Zmienne warunki pracy, np. codzienne czyszczenie chemiczne CIP = krotki cykl (miesigc
lub mniej)

Odpowiedni okres miedzyobstugowy mozna okresli¢ nastepujgcg metoda:

1. Sprawdzi¢ czujnik po uptywie jednego miesigca od rozpoczecia pracy. W tym celu
wyjac czujnik z medium i catkowicie go osuszy¢.
2. Kontrola wzrokowa nasadki gazoprzepuszczalnej.
~~ Od zewnatrz nie powinno by¢ zielonego zabarwienia lub pecherzykow powietrza.
W przeciwnym razie wymieni¢ nasadke gazoprzepuszczalnag.
3. Po uptywie 10 minut zmierzy¢ wskaznik nasycenia tlenem w powietrzu (bez
wykonywania ponownego wzorcowania).
L= Zaleznie od wyniku: jezeli warto$¢ zmierzona nie jest 100 +2 %SAT, nalezy
naprawi¢ czujnik. W przeciwnym razie podwoié okres, po ktorym ma by¢
wykonana kolejna kontrola.

4. Po dwoch, czterech lub o$miu miesigcach wykonac¢ czynnosci opisane w punkcie 1. W
ten sposéb mozna ustali¢ optymalny interwat konserwacji czujnika.

ﬂ Zwtaszcza w przypadku znacznych wahan warunkéw procesowych fluorescencyjna
warstwa moze ulec uszkodzeniu nawet pomiedzy zaplanowanymi konserwacjami.
Pojawiajg sie wtedy pomiary o nieprawdopodobnie wysokiej lub niskiej wartosci.
(= B26)

10.2  Czynnosci konserwacyjne
Wymagane prace serwisowe:

1. Wyczysci¢ czujnik: nakretke pomiarowg . > B 28

2. Wymiana zuzytych czesci i materiatow eksploatacyjnych.»> B 29
3. Sprawdzi¢ pomiar. > B 30
4

Ponownie wykonac¢ kalibracje (w razie potrzeby).
-~ Stosowac sie do zalecen Instrukcji obstugi przetwornika.
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10.3  Wyczyscic¢ zewnetrzna powierzchnie czujnika

Zabrudzenie czujnika moze prowadzi¢ do btedéw pomiaru i wadliwego dziatania czujnika,
np.:

Osady na nasadce gazoprzepuszczalnej

~ Powoduja wydtuZenie czasu odpowiedzi

W celu zapewnienia prawidtowego pomiaru czujnik nalezy czysci¢ w reqularnych
odstepach czasu. Czestotliwo$¢ i intensywno$¢ procesu czyszczenia zalezy od medium
pomiarowego.

Czujnik nalezy czysci¢:
» Przed przeprowadzeniem wzorcowania
» Przed wystaniem go do naprawy

Rodzaj zanieczyszczenia Czyszczenie

Osady soli 1. Zanurzy¢ czujnik w wodzie pitnej.

2. Nastepnie sptuka¢ go obficie woda.

Czastki brudu na korpusie czujnika i trzonie »  Oczysci¢ korpus czujnika przy uzyciu wody i
czujnika (nie na nasadce gazoprzepuszczalnej!) odpowiedniej gabki.
Czastki brudu na nasadce gazoprzepuszczalnej » Wyczysci¢ nasadke gazoprzepuszczalng za pomocg

wody. Nie czy$ci¢ mechanicznie.

» Po czyszczeniu:
Sptukac¢ obficie czystg woda.

10.4 Czyszczenie modulu optycznegoi wymiana nasadki
gazoprzepuszczalnej

Powierzchnie optyczne nalezy czyscic tylko, jesli wystepuje widoczny osad na $ciezce
optycznej lub warstwie granicznej.

1. Odkreci¢ nasadke gazoprzepuszczalng z glowicy czujnika.

2. Ostroznie czysci¢ powierzchnie optyczne (- @ 1, B 9, poz. 8) za pomoca migkkiej
chusteczki (zalecana jest chusteczka do czyszczenia z zestawu konserwacyjnego
COV81) az do catkowitego usuniecia osadéw.

Oczysci¢ powierzchnie optyczne za pomocg wody pitnej lub destylowane;.
4. Osuszy¢ powierzchnie optyczne i nakreci¢ nowa nasadke gazoprzepuszczalng.

W przetworniku wykonaé polecenieWymiana membranki, a nastepnie wykonac
konieczne wzorcowanie.

NOTYFIKACJA

Uszkodzenia, rysy na powierzchniach optycznych

Warto$¢ mierzona zafatszowana

» Powierzchnia optyczna nie moze zosta¢ zarysowana lub w jakikolwiek sposéb
uszkodzona!

Endress+Hauser
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10.5 Czesci ulegajace zuzyciu i materiaty eksploatacyjne

Poszczegélne czesci czujnika ulegajg zuzyciu podczas eksploatacji. Mozna wéwczas poprzez
ich wymiane przywrdéci¢ czujnik do pelnej sprawnosci.

Dziatania naprawcze Przyczyna

Wymieni¢ uszczelnienia procesowe. Widoczne uszkodzenie uszczelki przytacza procesowego

Wymieni¢ nasadke gazoprzepuszczalng , wraz z = Warstwa fluorescencyjna niemozliwa do wyczyszczenia

O-ringami. lub uszkodzona
= Widoczne uszkodzenie pierscienia uszczelniajgcego (O-
ring)
1 2 3 4

9 COS81D

A0027181

®

Gtowica przytqczeniowaMemosens z blokiem 5 Nasadka gazoprzepuszczalna

optyki 6 Falowéd optyczny z czujnikiem temperatury
Piersciert oporowy 7 Uszczelnienie procesowe 10.77 x 2.62 mm
Korpus czujnika 8 Przylqcze technologiczne Pg 13.5

O-ring korpusu czujnika

BNW N =

10.5.1 Wpymiana pierscieni uszczelniajacych

Wymiana pierscienia uszczelniajgcego wymagana jest tylko wowczas, jesli jest on w
widoczny sposéb uszkodzony, wymiana jest zalecana wraz z wymiang nasadki
gazoprzepuszczalnej. Do wymiany nalezy stosowac wytgcznie oryginalne pierscienie
uszczelniajgce.

Wymianie podlegajg nastepujgce pierscienie O-ring:
= Pierscien uszczelniajacy trzonu czujnika: poz. 4 > &1, B 9
» Uszczelnienie procesowe (w wersji dla strefy Ex pierscien jest przewodzacy): poz. 7

1.

Odkrecic¢ i zdemontowac nasadke gazoprzepuszczalng.

Endress+Hauser 29
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Nasung¢ O-ring po narzedziu do montazu na pozycje ponad gwintem.

5. Powymianie:
Wyczysci¢ optyke czujnika za pomocg dostarczonej chusteczki.

10.6 Kontrola funkcji pomiarowej
1. Wyjac sonde z medium.
2. Wyczyscié i wysuszy¢ nasadke gazoprzepuszczalna.

3. Po uplywie 10 minut zmierzy¢ wskaznik nasycenia powietrza tlenem (bez
wykonywania ponownego wzorcowania).

L= Warto$¢ zmierzona powinna wynosi¢ 100 +2% SAT.
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11 Akcesoria

W nastepnych rozdziatach opisano wazniejsze akcesoria dostepne w czasie wydania
niniejszego dokumentu.

» Informacje o akcesoriach, ktére nie zostaly wymienione w niniejszej publikacji mozna
uzyskac u regionalnych przedstawicieli firmy Endress+Hauser.

11.1 Armatury (wybor)

ﬂ COS81D o dtugosci 220 mm przeznaczony jest do wszystkich armatur wymagajgcych
dtugosci montazowej 225 mm.

Cleanfit CPA875

= Wysuwalna armatura procesowa dla aplikacji aseptycznych i higienicznych

= Stuzy do pomiaru w linii procesowej za pomocg standardowego czujnika o Srednicy
12 mm, np. pH, redoks, tlenu

= Tworzenie kodu zamoéwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa875

Karta katalogowa TI01168C

Unifit CPA442

= Armatura montazowa do stosowania w przemysle spozywczym, farmaceutycznym i
biotechnologii

= Posiada certyfikaty 3A i EHEDG

= Tworzenie kodu zamoéwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa442

Karta katalogowa TIO0306C

Cleanfit CPA450

= Reczna armatura wysuwalna do instalacji czujnikow o $rednicy 120 mm w zbiornikach i
rurociggach

= Tworzenie kodu zamoéwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa450

Karta katalogowa TIO0183C

Armatura przeptywowa

= Dla czujnikéw @ 12 mm o dtugosci 120 mm

s Armatura kompaktowa ze stali nierdzewnej dla probek o matej objetosci
s Kod zam.: 71042404

CYA680

= Armatura przeptywowa w wykonaniu higienicznym

= Do montazu czujnikéw w rurociggach

= Nadaje sie do stosowania dla czyszczenia chemicznego (CIP) oraz sterylizacji parg (SIP)

= Swiadectwo biokompatybilnosci wg USP Class VI, uszczelnienia z materiatow
dopuszczonych przez FDA, powierzchnie polerowane elektrolitycznie Ra=0.38 pm

= Tworzenie kodu zamoéwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cya680

Karta katalogowa TI01295C

11.2  Przewod pomiarowy

CYK10, przewo6d pomiarowy do transmisji danych w technologii Memosens
= Dla czujnikéw cyfrowych w technologii Memosens
s Tworzenie kodu zamoéwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cyk10

Karta katalogowa Ti00118C
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Przewé6d pomiarowy CYK11 dla technologii Memosens
= Przewod przedtuzajgcy dla czujnikow wykonanych w technologii cyfrowej Memosens
= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cyk11

Karta katalogowa Ti00118C

11.3  Zel beztlenowy

Ccoys

Zel beztlenowy dla czujnikow tlenu i chloru

# Medium w 100% wolne od tlenu do walidacji, kalibracji i konfiguracji punktow
pomiarowych tlenu

= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/coy8

Karta katalogowa TI01244C

Endress+Hauser
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12 Naprawa

12.1 Czesci zamienne i materiaty eksploatacyjne

Memosens COV81

» Zestaw konserwacyjny dla COS81D

= Specyfikacja zamowieniowa: www.endress.com/cos81d menu "Accessories/Spare parts"
(Akcesoria/Czesci zamienne)

12.2  Zwrot urzadzenia

Urzadzenie nalezy zwrdci¢ do naprawy, kalibracji fabrycznej lub gdy zamoéwiono lub
dostarczono nieprawidlowe urzadzenie. Firma Endress+Hauser posiadajgca certyfikat ISO,
zgodnie z wymogami przepis6w prawa, jest obowigzana przestrzega¢ okreslonych procedur
w przypadku zwrotu urzadzen, ktére wchodzity w kontakt z medium procesowym.

Aby zapewni¢ wymiane, bezpieczny i profesjonalny zwrot przyrzadu:

» Zapoznac sie z informacjami, procedura i warunkami zwrotu urzadzen na stronie:
www.endress.com/support/return-material.

12.3  Utylizacja

Urzadzenie zawiera podzespoty elektroniczne i dlatego nalezy je utylizowac zgodnie z
przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw elektronicznych.

» Nalezy przestrzegac lokalnych przepisow dotyczacych usuwania odpadow.
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13 Dane techniczne

13.1 Wielkosci wejsciowe

Zmienne mierzone

Tlen rozpuszczony [mg/l, ug/l, ppm, ppb, % SAT lub hPa]

Tlen (gazowy) [hPa lub %Vol|

Temperatura [°C, °F]

Zakres pomiarowy czujnika

Warunki odniesienia dla wszystkich zakreséw: 25°C (77 °F) i 1013 hPa (15 psi)

nasadka w ksztalcie litery "C"

nasadka w ksztalcie litery "U"

0.004 ... 26 mg/1
0.05 ... 285 % SAT
0.1...600 hPa

0.004 ... 30 mg/1
0.05...330 % SAT
0.1...700 hPa

13.2  Specyfikacja techniczna

Czas odpowiedzi

Po przeniesieniu z powietrza do azotu w warunkach odniesienia:
®{y: < 10s
® {5 :< 20s

Warunki odniesienia

Temperatura odniesienia:
Cisnienie odniesienia:

25°C (77 °F)
1013 hPa (15 psi)

Maksymalny btad
pomiarowy 1

Wtemp. 25 °C

Wartos¢ zmierzona | Maksymalny blad pomiaru || Warto$é zmierzona | Maksymalny btad pomiaru
[mg/1] [mg/1] [hPa] [hPa]

0.04 +0.008 1 +0.2

0.8 +0.017 20 0.4

9.1 +0.1 210 12

26 +0.5 600 +12

13.3  Warunki pracy: srodowisko

Temperatura otoczenia

-5...+100 °C

Temperatura sktadowania

-25..50°C

przy wilgotnosci wzglednej powietrza 95%, bez kondensacji

Stopien ochrony

[P 68 stup wody (10 m w temperaturze 25 °C przez 28 dni)
[P69K (swiadectwo badan zgodnie z DIN 40050-9)

1) Zgodnie z IEC 60746-1 w znamionowych warunkach roboczych
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13.4 Warunki pracy: proces

Temperatura pracy

Czujnik Wskazowki ogélne Pomiar tlenu
COS81D-****1* (EPDM) -10..+140°C

COS81D-****3* (FFKM) 0..+140°C

COS81D-**C*** (nasadka w ksztalcie litery "C") 0..60°C
COS81D-**U*** (nasadka w ksztalcie litery "U") 0..80°C

Ci$nienie procesowe

0.02 ... 13 bar (0 ... 190 psi) absolutne

Diagram obcigzeniowy
temperatura/ ci$nienie

p, abs.
[psi] [bar]
188 13 :
87— 6 —f-mmmmmmm oo 3
' i bo T1Cl
-10 0 110 140
I I I I
14 32 230 284 T [’F]

A0032287-PL

Odpornosc¢ na czynniki
chemiczne

NOTYFIKACJA

Rozpuszczalniki zawierajace halogenki, ketony i toluen
Rozpuszczalniki zawierajgce halogenki (DCM, chloroform), ketony (np. aceton, pentanon) i
toluen wywotujg efekt czutosci skrosnej, zanizajg wartosci mierzone, w najgorszym

przypadku powodujg uszkodzenie czujnikal

» Nalezy stosowaé czujnik tylko dla mediéw wolnych od halogenkéw, ketonéw i toluenu.

Czyszczenie chemiczne CIP

Tak

Sterylizacja parg SIP

Tak, maks. 140 °C

Mozliwos¢ sterylizacji w
autoklawach

Endress+Hauser

Tak, maks. 140 °C
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Dane techniczne Memosens COS81D

13.5 Konstrukcja mechaniczna

Konstrukcja
1 2
10  Konstrukcja nasadki
1 Nasadka w ksztatcie litery "U"
2 Nasadka w ksztalcie litery "C"
Wymiary 50 (1.97) 120 /220/360/ 420 (4.72 /8.66 / 14.2 / 16.5)*
—
°
RS
S g
11 Wymiary w mm (calach)
Armatura przeptywowa dla 28 (1.10)
czujnikéw @ 12 mm e~
(akcesoria) . ’-_151_-*
l |
‘ |
i -
I |
~ I
39 (154) & S 1
i T- O o
Q Ne} !
— |
o |
© ;
1 ]
Y |
|
|
' U
23 |
= 26 (0.24)
_ | ©29x1.5(1.14x0.06)

A0015019

12 Wymiary w mm (calach)

Masa W zalezno$ci od (dtugosci) wersii:
Przyktad: 0.1 kg dla wersji o dlugosci 120 mm

Materiaty Czesci w kontakcie z medium
Trzon czujnika Stal kwasoodporna 1.4435 (AISI 316L)
Uszczelka przytgcza procesowego FKM (USP<87>, <88> Klasa VIi FDA)

36 Endress+Hauser



Memosens COS81D Dane techniczne

Uszczelnienie procesowe dla zastosowan Ex ~ VITON (brak aprobaty FDA)

Uszczelnienia/O-ringi EPDM, FFKM (USP<87>, <88> Klasa VI i
FDA)
Warstwa nasadki Silikon (USP<87>, <88> Klasa VIi FDA)
Przytacze procesowe Pg 13.5

Moment dokrecenia, maks. 3 Nm

Chropowatos¢ powierzchni R, <0.38 ym

Czujnik temperatury Pt1000 (Klasa A zgodnie z DIN IEC 60751)
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